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Karta katalogowa
OUSTF10

Czujnik optyczny do pomiaréw metnosci i
zawiesiny czgstek statych z dedykowang armaturg
przeptywowg OUA260

Zastosowanie

Czujnik metnosci jest stosowany do pomiaru zawiesiny czgstek statych, emuls;ji i
cieczy niemieszajgcych sie z medium procesowym metodg $wiatta rozproszonego.
= Kontrola towaréw wychodzgcych/kontrola czystosci produktu
= Sterowanie filtrami
= Monitorowanie kondensatu
= Pomiar metnosci w
= przemysle browarniczym
s wodzie pitnej
= solance
s Wykrywanie nieszczelnosci w wymiennikach ciepta

Cechy i zalety

= Kontrola jakosci produktéw i proceséw dzieki precyzyjnemu pomiarowi stezen
matych czastek do rownowartosci 0...200 FTU Formazyny lub 0...200 ppm ziemi
okrzemkowej, z wykorzystaniem detekcji $wiatta rozproszonego pod katem 11° od
wigzki wzbudzajacej

s Bezpieczenstwo eksploatacji dzieki zastosowaniu lampy zarowej zapewniajgcej
dhugi czas eksploatacji i stabilno$¢ wartosci mierzonych

s Opcjonalny szerokopasmowy filtr NIR minimalizuje btedy pomiarowe zwigzane z
kolorem

= Lampy z dopuszczeniem FM i ATEX do zastosowan w strefach zagrozonych
wybuchem

= Mozliwos¢ zastosowania i trwato$¢ w wielu aplikacjach pomiarowych:
= Duzy wybdr materiatéw i przytaczy procesowych
= Okno optyczne ze szkla Pyrex zapewniajgce precyzyjne i powtarzalne wyniki

pomiaréw w warunkach przemystowych, opcjonalnie dostepne okno kwarcowe
lub szafirowe

= Higieniczna konstrukcja zapewniajgca wysoki poziom bezpieczenistwa produktu:
certyfikowane materiaty i mozliwo$¢ czyszczenia CIP/sterylizacji SIP

= Mozliwos$¢ dostosowania do wymagan procesu:
Opcjonalne przytacza do czyszczenia powietrzem, zapobiegajgce tworzeniu sie
kondensatu na oknach optycznych
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Konstrukcja ukltadu pomiarowego

Zasada pomiaru

Metnos¢

Metno$¢ odnosi sie do wygladu cieczy zawierajgcej zawiesine czastek statych. Obecnosé tych czastek
powoduje rozproszenie i pochtanianie $wiatta, nadajac cieczy metny lub nieprzezroczysta wyglad.
Ilo$¢ $wiatta rozproszonego lub pochtonietego w cieczy moze by¢ wykorzystana w uktadzie
pomiarowym do okre$lenia stopnia zmetnienia.

Metoda $wiatta rozproszonego

Skupiona, réwnolegta wigzka $wiatta przechodzi przez medium. Wigzka ta nazywana jest Swiattem
przepuszczanym i jest mierzona przez detektor swiatta przepuszczanego. Jezeli medium nie zawiera
zadnych czastek, detektor $wiatla przepuszczanego mierzy natezenie catego swiatta emitowanego
przez zrodto Swiatta.

Jesli w medium znajdujg sie czastki, Swiatto jest rozpraszane we wszystkich kierunkach, ale przede
wszystkim w kierunku do przodu. Uktad optyczny jest zaprojektowany w taki sposob, ze rozproszone
$wiatlo jest mierzone pod katem 11°. Ten kat pomiaru sprawia, ze na detektorze swiatta
rozproszonego wykrywany jest maksymalny sygnat rozpraszania.

8 7 6 5
A0029413
1 Pomiar $wiatta rozproszonego
1 Zrédto $wiatta (lampa)
2 Szczeliny i soczewki
3 Swiatto rozproszone
4 Detektor swiatta rozproszonego
5 Detektor $wiatta przepuszczanego
6  Neutralny filtr szerokopasmowy z powtokq antyrefleksyjng
7 Medium
8  Filtr szerokopasmowy bliskiej podczerwieni (NIR) (780 nm +)
Uktad pomiarowy Kompletny optyczny uktad pomiarowy zawiera co najmniej:
= Czujnik (fotometryczny) OUSTF10
s Przetwornik pomiarowy Liquiline CM44P
s Zestaw przewod6w pomiarowych CUK80
s Armatura dopasowana do czujnika i zastosowania, np. OUA260
2 Endress+Hauser
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2 Przyktad uktadu pomiarowego z czujnikiem fotometrycznym

1 Rurociqg 5 Armatura przeptywowa OUA260

2 Przetwornik pomiarowy CM44P 6 Czujnik: Zrédto $wiatta (lampa)

3 Przewéd pomiarowy z zestawu CUK80 7 Przewdd pomiarowy z zestawu CUK80
4 Czujnik: modut detektora

Wielkosci wejsciowe

Zmienna mierzona Absorpcja
Zakres pomiarowy = 0..200FTU
s 0... 200 ppm DE
Dlugosé fali Wigzka szerokopasmowa w zakresie $wiatta widzialnego (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR)

Filtr szerokopasmowy (od 780 nm wzwyz)

Zasilanie

Podtaczenie elektryczne

Do podtaczenia czujnika do przetwornika stuzy zestaw przewodow ze wstepnie zarobionymi lub
oznakowanymi koricowkami CUK80 (do podtaczenia do przetwornika CM44P) lub OUK20 (do
podigczenia do przetwornika CVM40). Koncéwki i oznaczenia moga sie rozni¢ w zaleznosci od
uzywanego przetwornika. Zestaw przewod6éw nalezy zamawia¢ oddzielnie.
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3 Przewdd podtqgczeniowy czujnika OUSTF10
A Zasilanie zrédta swiatta (lampy)
B Obwody sygnatowe z detektoréw swiatta rozproszonego i przepuszczanego
Zacisk CM44P Zacisk CVM40 Kolor zyty Przyporzadkowanie
P+ V1.1 YE, zotty (gruby) Napiecie lampy +
S+ V13 YE, zotty (cienki) | Pomiar napiecia lampy +
P- V1.2 BK, czarny (gruby) | Napiecie lampy -
S- V1.4 BK, czarny (cienki) | Pomiar napiecia lampy -
A (1) S1.1 RD, czerwony Czujnik $wiatta rozproszonego +
C(1) S1.2 BK, czarny Czujnik $wiatta rozproszonego -
SH (1) S1.S GY, szary Ekranowanie
A (2) S2.1 WH, biaty Czujnik referencyjny +
C(2) S2.2 GN, zielony Wyjscie referencyjne (-)
SH (2) S2.5 GY, szary Ekranowanie
Dlugosé przewodu Maks. 100 m (330 ft)
Napiecie lampy Wersja czujnika Typ lampy Napiecie lampy [V]

OUSATF10-xxxxx

Dwuwigzkowa, kolimatorowa lampa zarowa

49+0.1

Wersje do stosowania w
strefach zagrozonych
wybuchem

. Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa dla urzadzen elektrycznych stosowanych w strefach
zagrozonym wybuchem, XA01403C

Podlaczenie detektora z uzyciem bariery galwanicznej

W czujnikach fotometrycznych wykorzystywane sg krzemowe detektory fotowoltaiczne, pracujgce w
trybie prgdowym. Detektory sg iskrobezpieczne i mogg pracowac w Strefie 1 zagroZenia wybuchem.

Strefa bezpieczna jest oddzielona od strefy zagroZonej wybuchem przez dwie bariere
galwanicznabariery galwaniczne MTL7760AC.
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4 Bariera galwaniczna, wymiary w mm (calach)

ﬂ Bariera galwaniczna powinna charakteryzowac sie bardzo niskim pragdem uptywu, poniewaz
prady wyjsciowe czujnika optycznego moga by¢ rzedu nanoamperéw. Dlatego ekran przewodu
czujnika jest podtgczony do zacisku uziemiajgcego bariery.

Fabrycznie przewdd pomiarowy CUK80 jest na state podtgczony do barier galwanicznych. Wystarczy
tylko podiaczy¢ poszczegdlne konicéwki przewodéw do detektora i przetwornika.

Photometer 2x MTL7760ac Transmitter
(Det.)

Podlaczenie lampy z dopuszczeniem do pracy w strefach zagrozonych wybuchem za pomoca
skrzynki podiaczeniowej

Lampa z dopuszczeniem do pracy w strefach zagrozonych wybuchem (EXP-1) powinna by¢
podiaczona do przetwornika za pomocg skrzynki podtaczeniowej posiadajacej stosowne
dopuszczenie.

ﬂ W przypadku wersji z dopuszczeniem FM, skrzynka podtaczeniowa wchodzi w zakres dostawy i
posiada fabrycznie zarobione koncéwki od strony lampy. Nalezy tylko do jej zaciskéw podtaczyé
przewodd przetwornika (CUK80).

W przypadku wersji z certyfikatem ATEX, skrzynka podiaczeniowa nie wchodzi w zakres
dostawy, a wiec sama skrzynke oraz niezbedne dtawiki kablowe dostarcza klient. Przewody
(CUK8O od strony przetwornika i przewod lampy czujnika fotometrycznego) podiacza klient we
wiasnym zakresie.

Endress+Hauser




OUSTF10

EXP-1 Transmitter
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5 Podlqczenie lampy z dopuszczeniem do pracy w strefach zagrozonych wybuchem do przetwornika CM44P
za pomocq skrzynki podigczeniowej

Montaz

Wskazowki montazowe

A0028250

6 Katy odchylenia pozycji montazowej. Strzatka wskazuje kierunek przeptywu medium w rurociggu.
A Zalecany kqt odchylenia pozycji montazowej

B Optymalny kqt odchylenia pozycji montazowej

C  Dopuszczalny kqt odchylenia pozycji montazowej

D Niezalecany kqt odchylenia pozycji montazowej

E  Niedopuszczalny kqt odchylenia pozycji montazowej

Endress+Hauser
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Warunki pracy: Srodowisko

Zakres temperatury 0..55C(32..130F)
otoczenia

Temperatura skltadowania -10..+70°C
Wilgotnosé 5..95 %

Stopien ochrony

IP 65 (NEMA 4) dla wszystkich czesci optycznych

Warunki pracy: proces

Temperatura medium
procesowego

0..90°C (32...194 °F) praca ciggta
Maks. 130°C (266°F) przez 2 h

Cisnienie medium

Maks. 100 bar (1450 psi) absolutne, w zalezno$ci od materiatu, $rednicy rury i przytacza

procesowego procesowego armatury przeptywowej
Budowa mechaniczna
Konstrukcja, wymiary
T
Cc
=
A B
7 Modut czujnika
A Wymiary lampy, zalezg od typu lampy, patrz tabela
B Wymiary detektora, patrz tabela
C  Armatura, patrz Karta katalogowa armatury
Typ lampy Wymiar A w mm (calach)
Lampa standardowa 151.3 (5.96)
Typ detektora Wymiar B w mm (calach)
OUSTF10 101.6 (4.0)
Catkowita dtugo$¢é modutu czujnika zalezy od dtugosci lampy, detektora i armatury.
Wymiary armatury OUA260 podane zostaty w Karcie katalogowej TI00418C.
» Sprawdzié, czy pozostat odstep 5 cm (2") zaréwno od strony lampy, jak i od strony detektora
umozliwiajgcy podtgczenie przewoddw.
Masa 1.225 kg (2.7 1bs.), bez armatury przeptywowej
Endress+Hauser 7
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Materiaty

Obudowa czujnika Stal k.o. 316L

Armatura OUA260 Stal k.0. 316, 316L lub Kynar lub materiat zamoéwiony
przez klienta
Zalezy od wersji

Koncéwki przewodéw Mosigdz niklowany

Zrodio swiatta

Lampa Zarowa z kolimacjg wigzki

Trwato$¢ lampy: typowo 10 000 h

Detektor Detektory krzemowe UV w hermetycznej obudowie

Filtr Wielowarstwowy, waskopasmowy filtr interferencyjny
Certyfikaty i dopuszczenia

Znak C€ Deklaracja zgodnosci

Wyréb speinia wymagania zharmonizowanych norm europejskich. Jest on zgodny z wymogami
prawnymi dyrektyw UE. Producent potwierdza wykonanie testéw przyrzadu z wynikiem pozytywnym
poprzez umieszczenie na nim znaku C€.

Dopuszczenia Ex

= ATEXII 2G ExdbIIC T5 Gb
s FM ClL.1, Div. 1, Grupy B, C, D

Zgodnos¢ z przepisami FDA

Wszystkie czesci niemetalowe wchodzgce w kontakt z medium, np. cze$ci gumowe i z tworzywa
sztucznego, spelniajg wymagania przepiséw FDA 21 CFR 177.2600. Czesci czujnika z tworzyw
sztucznych i elastomeréw wchodzgce w kontakt z medium posiadaja certyfikaty reaktywnosci
biologicznej wg USP (United States Pharmacopeia) cze$¢ <87> i cze$¢ <88> dla Klasy VI.

Informacje dotyczace zamawiania

Strona produktowa

www.endress.com/oustf10

Konfigurator produktu

Na stronie produktu, na prawo od zdjecia znajduje sie przycisk "Configuration" (tworzenie kodu
zamowieniowego).
1. Zapomoca myszy klikngé ten przycisk.
L~ W oddzielnym oknie otworzy sie konfigurator produktu.
2. Skonfigurowa¢ produkt zgodnie z wymaganiami uzytkowania.
- W ten sposéb mozna otrzymac peiny kod zaméwieniowy urzadzenia.

3. Wyeksportowac kod zamdwieniowy jako plik PDF lub Excel. W tym celu wybra¢ odpowiedni
przycisk, po prawej nad oknem konfiguratora.

ﬂ Dla wielu produktéw dostepne sg rysunki CAD lub 2D wybranej wersji. Aby je pobra¢ klikng¢
przycisk "CAD" i wybraé z listy rozwijanej odpowiedni rodzaj pliku.

Zakres dostawy

W zakres dostawy wchodzg :

= Czujnik

= Modut detektora i lampy bez armatury przeptywowej lub

= Modut detektora i lampy zamontowany w armaturze przeptywowej OUA260
= Instrukcja obstugi

W przypadku zaméwienia czujnika z przetwornikiem, kompletny system pomiarowy jest fabrycznie
skalibrowany i dostarczany w jednym opakowaniu.

W razie watpliwosci, prosimy o kontakt z dostawcg lub lokalnym biurem sprzedazy Endress+Hauser.

Endress+Hauser
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Akcesoria

W nastepnych rozdziatach opisano wazniejsze akcesoria dostepne w czasie wydania niniejszego
dokumentu. Informacje o akcesoriach, ktére nie zostaty wymienione w niniejszej publikacji
mozna uzyska¢ u regionalnych przedstawicieli firmy Endress+Hauser.

Armatura przeptywowa

OUA260

= Armatura przeptywowa w wykonaniu higienicznym

= Do montazu czujnikéw w rurociggach

= Materialy: stal kwasoodporna 316, 316L lub Kynar (inne materiaty dostepne na Zyczenie)
= Duzy wybor przytaczy procesowych i wersji $ciezek optycznych

= Konfigurator produktu stronie: www.endress.com/oua260

Karta katalogowa TI00418C

Przewod

CUK8O - zestaw przewodéw pomiarowych

= Przewody faczce sg zarobione i oznaczone w celu utatwienia instalacji analogowych czujnikow
fotometrycznych

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cuk80

Endress+Hauser
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